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EstrateSiC

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO

Desarrollo de una via industrializable para la sintesis de
polvo de SiC de grado semiconductor de alta purezay
fases controladas para aplicaciones en la fabricacion de
obleas de SiC

Entidad beneficiaria Nanoker Research, S.L. — NIF B-74255902

N2 de expediente MIE-010100-2024-15

Convocatoria PERTE CHIP — ICVME (Seccién General) - Orden ITU/
1144/2024

Componente PRTR C12 “Politica Industrial” — Inversién 4 “Fortalecimiento

cadena de valor semiconductores”

Importe de la ayuda 904.894,07 € (sobre presupuesto financiable de
1.292.705,82 €)

Periodo de ejecucion Enero 2025 — Junio 2026
Organo concedente Ministerio de Industria y Turismo - DG de Programas
Industriales

Este proyecto esta cofinanciado por la Unién Europea — NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacién y Resiliencia del Gobierno de Espafna. La ayuda ha sido
concedida por el Ministerio de Industria y Turismo al amparo de la Orden 1TU/1144/2024, de 16 de octubre, y de la
convocatoria publicada en el BOE n2 300 de 13 de diciembre de 2024 (BDNS 801024).

Cartel de publicidad — Reglamento (UE) 2021/241, art. 34



